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摘要(译)

本发明公开了一种OLED显示器件的覆膜基板，其中所述覆膜基板由基板
和在其底面上的导电层构成。其可以消除在OLED显示器件的生产期间顶
针过程的放电和挤压造成的亮度不均。本发明还公开了利用该覆膜基板
制造OLED显示器件的方法以及显示器件。
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